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【手続補正書】
【提出日】平成24年10月23日(2012.10.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空隙を有するフェロエレクトレット２層または多層コンポジットを製造する方法であっ
て、以下の工程：
ａ）第１ポリマーフィルム（１）の少なくとも１つの第１表面を構造化し、高さのある外
形を形成し、
ｂ）工程ａ）で形成された第１ポリマーフィルムの構造化表面上に、少なくとも１つの第
２ポリマーフィルム（５，１’）を適用し、
ｃ）ポリマーフィルム（１，１’，５）を接着してポリマーフィルムコンポジットを生じ
させ、空隙（４，４’）を形成し、
ｄ）工程ｃ）で形成された空隙（４，４’）の内側表面を、反対電荷を用いて帯電させる
こと
を特徴とする製造方法。
【請求項２】
　工程ａ）における第１ポリマーフィルム（１）の少なくとも１つの表面の構造化がエン
ボス加工によって行われることを特徴とする請求項１による方法。
【請求項３】
　工程ａ）における第１ポリマーフィルム（１）の少なくとも１つの表面の構造化が、任
意に予熱され形状形成された鋳ぐるみを備える成形ツール内で、任意に加熱されたポリマ
ーフィルムに、圧力を印加することで変形させることによって行われることを特徴とする
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請求項１による方法。
【請求項４】
　工程ａ）における第１ポリマーフィルム（１）の少なくとも１つの表面の構造化が、所
定形状のダイを用いて、ポリマーをスリット押出しすることによって行われることを特徴
とする請求項１による方法。
【請求項５】
　工程ｄ）における空隙の内側表面への帯電の前および／または後に、ポリマーフィルム
コンポジットの外側表面への電極の配置を行うことを特徴とする請求項１による方法。
【請求項６】
　工程ｄ）での帯電の前または後に、さらなる工程ｅ）において、工程ｃ）で形成された
ポリマーフィルムコンポジットのエッジを封止すること包含することを特徴とする請求項
１による方法。
【請求項７】
　工程ｄ）での分極の前に、さらなる工程ｆ）において、ポリマーフィルムコンポジット
の空隙内に気体を充填すること包含することを特徴とする請求項１による方法。
【請求項８】
　少なくとも１つの第１ポリマーフィルム（１）および前記第１ポリマーフィルムと接着
する第２ポリマーフィルム（１’，５）から成る層スタックを備えるフェロエレクトレッ
ト２層または多層コンポジットであり、少なくとも第１ポリマーフィルム（１）は、第２
ポリマーフィルム（１’，５）に面する少なくともその表面側に、凹凸を有する構造を備
え、第１ポリマーフィルム（１）は、第２ポリマーフィルム（１’，５）と、１以上の空
隙（４）がポリマーフィルム（１）（１’，５）間に形成されるように接着し、さらに形
成された空隙（４）の内側表面は反対電荷を有することを特徴とするフェロエレクトレッ
ト２層または多層コンポジット。
【請求項９】
　ポリマーフィルムの層方向に平行および垂直な空隙の断面形状は、互いに独立して部分
的または全体的に規則的または不規則な、円形、楕円形または長円形、多角形、ハニカム
形、十字形、星形、部分円形部分多角形の形状から選択されることを特徴とする請求項８
によるフェロエレクトレット２層または多層コンポジット。
【請求項１０】
　請求項８による少なくとも１つのフェロエレクトレット２層または多層コンポジットお
よび／または請求項１による方法によって製造される少なくとも１つのフェロエレクトレ
ット２層または多層コンポジットを備える圧電素子。
【請求項１１】
　第１ポリマーフィルムの少なくとも１つの表面を構造化する手段を包含することを特徴
とする請求項１による方法を実施する装置。
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